
大立科技收到“电子元器件领域工程研制”项目进度拨款1195万元
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近日，大立科技发布公告称，公司收到中央财政下达的“电子元器件领域工程研制”项目进度拨款，金额为1195万元，标志着专项实施顺利已如期通过相关考核节点。截至目前，公司已累计收到该专项资金1451万元。

大立科技表示，该专项为非制冷红外科研领域高分辨率技术方向，由公司独立承担。本专项是公司继“十二五”、“十三五”期间独立承担“核高基”专项任务后，第三次独立承担电子元器件领域重大专项，接续了“核高基”专项非制冷红外科研领域的技术方向，标志着国家对非制冷红外非晶硅技术路线的持续认可，标志着装备对高分辨率非制冷红外器件的持续需求,也标志着公司在红外热成像核心芯片——非制冷红外焦平面器件的研制和产业化领域持续保持国内领先状态。非晶硅技术路线产品定位高分辨率、高刷新率、高可靠性的应用，适用于航空航天、态势感知、工业测温等高性能应用场景。该专项成功实施后，将显著提升我国在非制冷红外器件及装备领域的国际竞争力，对公司发展具有长期战略意义。后续公司将严格遵照项目管理方的相关规定和要求开展工作。
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大立科技前身为1984年成立的浙江省测试技术研究所，2001年完成改制， 2008年2月在深圳证券交易所挂牌上市。大立科技是专业从事非制冷红外焦平面探测器、红外热成像系统、智能巡检机器人、惯性导航光电产品研制的高新技术企业。公司是国内少数技术自主可控、完全知识产权、独立研发；从生产热成像核心器件、机芯组件到整机系统制造，并具有完整产业链的专业制造商之一。产品应用于电力、石化、安防等行业，设有杭州、上海两个技术研发中心，拥有非制冷焦平面红外探测器（非晶硅）生产线。


